
Comparacion de estabilidad en plasma de sitios de liberacion

25,00 %

17/48

□ Ep,2RSR-3213(SCy5.5) Dia 0 □Ep.2RSR-2295{SCv7.5) Dia 0

■ Ep.2RSR-3213(SCy5.5) Dia 7 OEp.2RSR-2295(SCy7.5) Dia 7

*p < 0,05

FIG. 8B


